
































专利名称(译) 有机EL面板及其制造方法

公开(公告)号 US20040191568A1 公开(公告)日 2004-09-30

申请号 US10/799593 申请日 2004-03-15

[标]申请(专利权)人(译) 东北先锋股份有限公司

申请(专利权)人(译) TOHOKU PIONEER CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) TOHOKU PIONEER CORPORATION

[标]发明人 OHSHITA ISAMU
NAITO TAKEMI
MATSUDA ATSUSI

发明人 OHSHITA, ISAMU
NAITO, TAKEMI
MATSUDA, ATSUSI

IPC分类号 H05B33/04 H01L51/50 H01L51/52 H05B33/10 H05B33/14

CPC分类号 Y10T428/24479 H01L51/5237 H01L51/5259 H01L51/524

优先权 2003085418 2003-03-26 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明的目的是避免盖子内设置的干燥构件与有机EL层叠体之间的接
触。有机EL面板包括基板和形成在基板上的有机EL层叠体。有机EL层叠
体包括第一电极，有机层和第二电极，它们一个在另一个之上层叠，有
机层插入在一对电极之间，从而形成有机EL器件。此外，借助于粘合剂
将盖子粘合到基板上，从而用盖子覆盖有机EL层叠体，以保护其免受外
部空气的影响。此外，干燥构件设置在盖子16内并与有机EL层叠体分
离。凹部U形成在干燥构件的露出侧（与有机EL层叠体相对）。
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